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摘要(译)

沉积装置包括沉积室，多个基板保持器，其包括被配置为将基板保持在
沉积室中的第一基板位置处的第一保持器和被配置为将另一基板保持在
沉积室中的第二基板位置处的第二保持器，沉积源，设置在所述沉积室
中并且被配置为供应沉积材料以施加到放置在所述第一和第二基板位置
的基板上;以及沉积源转移机构，被配置为将所述沉积源移动成与所述第
一和第二基板中的一个相反，衬底传送机构，被配置为在第二方向上将
衬底传送到第一衬底位置或从第一衬底位置传送衬底，并且还被配置为
在第二方向上将另一衬底传送到第二衬底位置或从第二衬底位置传送另
一衬底。
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